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論文審査の結果の要旨

本研究は，放射線照射により立方晶安定化ジルコニア中に形成される照射欠陥の性状、ならびに

形成・成長過程を陽および陰イオンのはじき出し損傷速度を制御した超高圧電子顕微鏡内「その場」

観察法により詳細に調べ、その微細組織発達機構に関する重要な基礎的知見を得た価値ある業績で

あり、原子炉材料学ならびに材料物性工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は、博士（工

学）の学位論文に値するものと認める。


